Oferta Badawcza AGH @"JIJJI cb

BADAWCZA
INCATYWA DOSKONALOSCH

Zestaw do polerowania jonowego powierzchni
plaskich oraz wykonywania przekrojow
poprzecznych ciat stalych

Opis techniczny:

Polerka jonowa jest urzadzeniem stuzacym do precyzyjnego polerowania
powierzchni ptaskich jak réwniez do wykonywania przekrojéw poprzecznych
materialéw metalicznych, ceramicznych i polimeréw. Urzadzenie umozliwia
prace z prébkami o Srednicy dochodzacej do 50 mm przy energiach jonéw do
6 keV. Na wyposazeniu jest rowniez w uktad chtodzenia cieklym azotem, co
umozliwia wykonywanie zgtadéw poprzecznych materiatéw czutych na
podwyzszona temperature (np. polimeréw).

Polerowanie jonami argonu umozliwia przygotowanie powierzchni oraz
przekrojow materiatéw ,trudnych” w preparatyce tj. materiatéw miekkich,
wielofazowych, kompozytow polimerowych, kompozytéw metal-ceramika. W
szczegdblnosci technika ta znaczaco poprawia jako$¢ powierzchni zgtadéw
metalograficznych przeznaczonych do analizy EBSD.

Nazwa handlowa: Polerka jonowa Hitachi IM4000Plus



Wiecej szczegolow: /equipment/zestaw-do-polerowania-jonowego-
powierzchni-paskich/

Rodzaj dostepu: Zewnetrzna
Rodzaj akredytaciji / certyfikatu: Nie dotyczy
Osoba kontaktowa: Tokarski Tomasz

Osoba kontaktowa - adres strony www: https://skos.agh.edu.pl/osoba/
tomasz-tokarski-8130.html

Jednostka odpowiedzialna: Akademickie Centrum Materiatéw i
Nanotechnologii

Grupa / laboratorium / zespoél: Zaktad Inzynierii Materiatlowej
Data ostatniej aktualizacji: 10 marca 2025 13:44

Rok wprowadzenia do uzytkowania: 2017

Obszary badawcze IDUB:

(POB 7) Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiatow i
przysztosciowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejscie
laczace inzynierie materialowa z chemia, fizyka, matematyka i medycyna

Mozliwosci badawcze:

Polerowanie jonami argonu umozliwia przygotowanie powierzchni oraz
przekrojow materiatéw ,trudnych” w preparatyce tj. materiatéw miekkich,
wielofazowych, kompozytéw polimerowych, kompozytow metal-ceramika. W
szczegdblnosci technika ta znaczaco poprawia jako$é powierzchni zgtadéw
metalograficznych przeznaczonych do analizy EBSD.

Mozliwosci pomiarowe:

Podstawowe parametry urzadzenia.
Napiecie przyspieszajace:

0-6 kV Srednica wigzki jonéw: do 400 um
Kat polerowania: 0-90 stopni

Powierzchnie plaskie. Maksymalne wymiary prébki: srednica do 50 mm,
wysokosc do 30 mm

Przkroje poprzeczne. Wymiary probki: do 20x13x9 mm Szybkos¢ ciecia:
0,5 mm/h dla Si Opcja chtodzenie

Warunki udostepniania infrastruktury:

Aparatura udostepniania na zasadach wynikajacych z Regulaminu
Korzystania z Infrastruktury Badawczej ACMiN. (https://acmin.agh.edu.pl/
home/acmin/5 Wspolpraca/Aparatura/

Zasady i koszty korzystania z infrastruktury badawczej ACMiN.pdf)
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